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職 名 教授 

本学在職期間 平成 5 年 4 月～令和 2 年 3 月 

所 属 精密工学専攻 精密情報システム工学講座 

専 門 分 野  精密測定学 

略 歴 

昭和 52 年 3 月 本学工学部卒業 

昭和 57 年 3 月 本学大学院工学系研究科博士課程修了、工学博士 

昭和 57 年 4 月 本学工学部助手 

昭和 60 年 4 月 東京電機大学工学部講師 

昭和 62 年 10 月 東京電機大学工学部助教授 

平成 5 年 4 月 本学工学系研究科助教授 

平成 13 年 11 月 本学工学系研究科教授 
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